
.• 

).,·. I~~~~ lllH ~111111 
If s * 

8 

PATENTANSPRUCHE 

. 
1. V<?.;";'~c:htung fiir die Erzeugung von Mikrowellenplasmen 

mit Plasmakammer und Resonator, dadurc:h gekennzeicbnet, 

daS die kurze Querschnittsseite des Resonators 5 der ge­

meinsamen Achse z zugewandt in der Wand zwischen Resona­

tor 5 und Plasmakammer 7 liegt und die Mikrowellenlei­

stung aus dem Resonator S Uber Koppelstellen 6 in der 

kurzen Seite des Querschnitts von Resonator ·s in die Kam­

mer 7 eingekoppelt ist. 

2. Vorrichtung nach · Ansp:ruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daS die Koppelstellen 6 als azimutal ausgerichtete 

Sch1itzkoppler in der gemeinsamen Wand von 5 und 7 ausge­

bildet sind. 

3. Vorrichtung nach Ansprueh 1, dadurch gekennzeichnet:, 

daS die Koppelstellen 6 als Antennen oder als Schlaufen 

in der gemeinsamen Wand von S und 7 ausgefiihrt sind. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 

gekenn.zeichnet, daS die Plasmakammer 1 als Mikrowellenre­

sonator in Form. eines Wiirfels, Quaders, einer quadrati­

schen- oder rechteckigen Saule, eines Zylinders oder dgl. 

ausgefiihrt ist. 

5 .: Vorriehtung nach einem der . .Aiisp~~ 1 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, daS durch zusatzliche elektrische Spulen 
,~d P tm.a lu'J. . ~' o er ermanen gneteL el.n Magnetfeld l.n der Kammer 7 
erzeugt wird. 
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